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摘要(译)

本发明涉及被检体信息获取装置及其控制方法和用于确定接触的方法。
本发明利用一种被检体信息获取装置，该装置具有：光声探测器单元，
其包括光辐照单元和探测器，光辐照单元辐照光，探测器在将超声波发
射到被检体并且接收该超声波的反射波的同时接收从被光辐照的被检体
产生的光声波；处理器，其被配置为基于光声波来创建关于被检体的图
像信息；以及控制器，其被配置为控制光的辐照，其中，当第一接触状
况被定义为在探测器与被检体声学匹配的同时、被检体被光辐照的状况
时，控制器通过使用反射波来确定光声探测器单元是否处于第一接触状
况，并且当光声探测器单元被确定为处于第一接触状况时，启用光的辐
照。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/82289d92-2e3a-471f-8cb4-10ae7f473d2b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046147620/publication/CN105011910A?q=CN105011910A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105011910A

